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PECVD를 이용한 DSSC의 Anode와 TiO2의 계면접착력 향상을 위한 연구  
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본 연구에서는 TiO2를 이용하여 염료감응 태양전지를 만들 때 발생하는 TiO2와 Anode 간의 약

한 계면 접착력을 해결하고자 먼저 PECVD를 이용하여 TiO2 박막을 제조한 후 제조된 박막위

에 TiO2 층을 증착시키는 실험을 하였다. TTIP를 전구체로 사용하였으며 아르곤과 산소를 반응

가스로 사용하였다. 공정변수로는 플라스마 처리 시간과 Discharge power를 변화시키며 

Anode 위에 TiO2 박막을 제조하였다. 얻어진 박막에 대하여 FTIR과 SEM, EDX로 분석하였으

며, 접착력 테스트를 실시하였다. 또한 제조된 TiO2 박막층 위에 염료흡착층인 TiO2 층을 

10μm~20μm를 증착하였으며, 400℃로 소성하여 FTIR과 SEM, EDX로 분석하였다.  


